Mikroskopie pro dopadajici svéetlo

V zdsadé existuji 4 zplsoby osvétleni pozorovaného predmétu
1. Osvétleni v prochddzejicim svétle - svétlo preparatem prochazi
a. Ve svétlém poli

b. Vtemném poli

2. Osvétleni v dopadajicim svétle - svétlo se od preparatu odrazi
a. Ve svétlém poli
b. V temném poli

Osvétleni v dopadajicim svétle ve svetlem poli (2a)

- Jde o soustavu osvétlujici neprlhledny prfedmét, ktery je pozorovan ze stejné strany, z niZ je osvétlovan.
H - Obraz vznikd na strukturfe zmén odrazivosti predmétu. H
- NeporusSeny predmét bez struktury odrdzejici difGzné poskytne pole s nerovnomérné rozlozenym jasem.

- Svétlo dopadd na svazek $ikmo, svazek se odrazi mimo objektiv. E
H - Dokonale zrcadlici predmét bez struktury vytvori rovnomérné temné pole. H

Osvétlovaci soustava v dopadajicim svétle ve svétlém poli

Je pouzita v pripadé osvétleni nepriihlednych preparatd. Neprihlednost je zplsobena bud vysokou absorpci, nebo
nemoznosti pripravit dostate¢né tenky rez. V pripadé osvétlovacich soustav ve svétlém poli je vzdy vzorek
osvétlovdan z téze strany, ze které je pozorovan, tj. ze které se svétlo odrazi do mikroskopu.

Typy osvétlovacich soustav

1. Primé osvétleni
- Preparat je osvétlovan primo zdrojem.
- Soustava vykazuje znacné svételné ztraty.

2. Kondenzor
- Zdroj zobrazovén kondenzorem na predmét.
- Osvétleni preparatu nerovnomérné.

3. VertikdIni ilumindtor

- Svétlo ze zdroje osvétluje preparat shora pres objektiv za pomoci v tubusu excentricky umisténého
polopropustného zrcatka nebo reflektujiciho hranolu.

- Pouziva se pro vétsi zvétseni.

4. Kohlerovo zobrazeni

- Predmét neni osvétlovan primo zdrojem, ale jeho obrazem lezicim v roviné kondenzorové clonky. Tedy zdroj
je zobrazovan kolektorem na predmétovou hlavni rovinu kondenzoru.

- Obraz zdroje vytvoreny kolektorem je zobrazen kondenzorem na predmét.

- Obraz zdroje musi vyplnovat celou clonku kondenzoru.

- Vyhodou je vysokd kvalita osvétleni preparatu.

Osvétlovaci soustava v dopadajicim svétle v temném poli

Metoda temného pole

Pouziva se v pfipadé pozorovani drobnych struktur, jejichz velikost je pod hranici rozliSovaci schopnosti
mikroskopu, pracujiciho ve svétlém poli. Pfitomnost téchto struktur je mozné prokazat zvysenim kontrastu pfi
pozorovani v temném poli. Princip metody temného pole spociva ve vyuziti rozptyleného svételného zareni na
nehomogenitach struktury preparatu. Vhodnou clonou odclonime centralni paprsky a vyuzivdme jen paprsky
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okrajové, které vSak do objektivu nevstupuji pfimo. Proto je zorné pole temné, neni-li preparat viozen do
mikroskopu. Po vloZeni preparatu v dlsledku odrazu, lomu, rozptylu nebo difrakce se svétlo dostava do objektivu a
vytvari obraz prepardtu jako zafici struktury na svétlém pozadi - tim je zvySen |kontrast obrazu.

Typy osvétlovacich soustav
Upravy osvétleni pro metodu temného pole v dopadajicim svétle dosdhneme pomoci
a. pfistroju osvétlujicich jednostranné
1. Lampicky
- svételné paprsky zdroje koncentruji kolektorem
- vhodné pfi uziti slabsich objektivd

2. lluminatory pro sikmé osvétleni
- svétlo je ze zdroje iluminatorem koncentrovano odrazy od zrcadlicich ploch
- vhodné pri uziti silnéjsich objektivd

b. pFistroju osvétlujicich ze viech stran

1. Lieberkihnovo zrcadlo

- Sklonéné zrcadlo obklopuje prstencovité objektiv.

- Preparat je umistén na kovové podlozce sklenéné desticky, kterd lezi na otvoru krizového stolku mikroskopu.
- Paprsek prechazi pres otvor stolku, rovnobézné s objektivem, nasledné je pomoci sklonéného zrcadla
odrazeno na preparat.

2. Hauserova konstrukce

- Podobny princip.
- Odstranuje vSak nutnost velkého otvoru ve stolku mikroskopu.

Odkazy
Souvisejici ¢clanky
= Mikroskopie pro prochéazejici svétlo
= Kontrast obrazu mikroskopu
= Princip zobrazeni optickym mikroskopem

Externi odkazy

= https://www.nikoninstruments.com/cz_CZ/content/view/full/3876
= http://www.ft.tul.cz/depart/ktc/sylaby/Textilni_Fyzika/5.Mikroskopie%20Il.pdf
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